
















专利名称(译) 有机EL面板及其制造方法

公开(公告)号 US20040027063A1 公开(公告)日 2004-02-12

申请号 US10/386818 申请日 2003-03-12

[标]申请(专利权)人(译) 西川隆司

申请(专利权)人(译) 西川隆司

当前申请(专利权)人(译) 西川隆司

[标]发明人 NISHIKAWA RYUJI

发明人 NISHIKAWA, RYUJI

IPC分类号 H01L51/50 H01L27/32 H05B33/10 H05B33/14 H05B33/22 H01J1/62

CPC分类号 H01L27/3244 H01L2251/558 H01L51/5048

优先权 2002068751 2002-03-13 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

空穴传输层的厚度为170nm或更大。由于在有机发光层的制造期间引入
的灰尘，即使当阴极部分地与空穴传输层的表面接触时，这也可以防止
空穴传输层被破坏，并且导致缺陷的抑制。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/6ffe5b6c-8346-4fbf-a779-f17fb67484d1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/028449060/publication/US2004027063A1?q=US2004027063A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220040027063%22.PGNR.&OS=DN/20040027063&RS=DN/20040027063

